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今後のスケジュール案

特許庁 1

●11月6日（本日）
・商標政策の現状と今後の取組
・模倣品の越境取引に関する商標法上の規制の必要性について
・国際商標登録出願に係る手数料納付方法及び登録査定の謄本の送達
方法の見直しについて

・特許法改正論点の商標法への波及について
●11月下旬～12月
・報告書（案）の検討

●12月～1月
・報告書（案）に関する意見募集

●1月～2月
・報告書（案）承認 ※書面での開催を検討中
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